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@) Elekironenstrahlauffinger fir Laufzeitrghren.

@ Die Erfindung bezieht sich auf einen Elekironen-
strahlauffanger fir LaufzeitrShren, insbesondere
WanderfeldrShren, mit einer oder mehreren den
Elektronestrahl umgebenden, in Richtung der Elek-
tronenstrahlachse durch IsolierkGrper (8) voneinan-
derbeabstandeten Auffangelektroden (5, 8), die von
einem elektrischen Isolationsteil (1) umgeben in ein-
em metallischen GehZuse (4) angeordnet sind. Bei
diesem Elektronenstrahlauffinger soll auch bei ho-
hen elekirischen Spannungen eine einwandfreie
elektrische Isolation und eine optimale Ableitung der
durch hohe thermische Belastung bedingten Warme
gewdéhrieistet sein. Die Erfindung sieht hierzu vor,
daB das elekirische Isolationsteil (1) aus mehreren in
axialer Richtung verlaufenden langlichen Isolierteilen
(2) besteht, die in eine elastische Isoliermasse (3)
eingebettet sind.

Der erfindungsgeméfe Elektronenstrahlauffanger
findet insbesondere bei Hochiseistungs-Wander-
feldrShren Anwendung.
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Elektronenstrahlauffinger fiir Laufzeitrohren.

Die Erfindung bezieht sich auf einen Elektro-
nenstrahlauffinger gem#B8 dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.

Aus der DE-PS 24 49 890 ist ein Elektronen-
strahlauffinger fiir LaufzeitrShren, insbesondere
Wanderfeldréhren bekannt, mit mehreren den Elek-
tronenstrahl umgebenden Auffangelekiroden, die
durch Isolierkdrper (Distanzstiicke) voneinander be-
abstandet sind, welche mit den von ihnen beab-
standeten Auffangelekiroden in fester Verbindung
stehen, wobei diese Elekiroden jeweils von einer
Manschette mit einer im Vergleich zu den Elekiro-
den kieinen Wi&rmeausdehnung umspannt sind,
derart, daB die radiale Warmeausdehnung der mit
den Elekiroden verbundenen Distanzstiicke an-
gepaBt ist. Dabei sind alle Teile des Elektronen-
strahlauffingers an ihren Berlihrungsflichen mitei-
nander verlbtet.

Zudem ist es bekannt, bei einem Einstufenkol-
lektor die im Auffinger erzeugte Verlustwirme
Uber eine Isolierfolie (DE-PS 24 49 506) oder eine
Zwischenlage aus einem hochspannungsfesten,
temperaturbesténdigen und flexiblen Kunstharz
(DE-PS 17 66 364) an das den Auffinger umge-
bende Geh&use abzuleiten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein-
en Elekironenstrahlauffinger zu schaffen, der sich
auch bei hohen elekirischen Spannungen durch
sinwandireie elekirische Isolation der
Auffangelektrode(n) und durch eine optimale Ablei-
tung der durch hohe thermische Belastung beding-
ten Warme auszeichnet und der insbesondere rela-
tiv einfach herstellbar und montierbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgem&B durch
einen Elekironenstrahlauffinger mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gel&st.

Vorteilhafte Ausgestaltungen bzw. Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand
zusétzlicher Anspriiche.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, daB durch die Aus-
wahlmdglichkeit besonders gut wirmeleitender Iso-
lierstoffe flir die Isolierteile und eine beliebige
Formgebung derselben gine optimale
Wiérmeableitung der an der bzw. den Auffangelek-
troden aufiretenden Verlustwirme erreicht wird.
Zudem treten gegeniiber bekannten Elektronen-
strahlaufféingern auch bei hohen elekirischen Span-
nungen keine lIsolationsprobleme hinsichtiich der
Durchschlagsfestigkeit zwischen Auffangelekirode-
(n) und metallischem Geh&use auf. Darliber hinaus
lassen sich die einzelnen Aufféngerteile, wie
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Auffangelekirode(n), Isolationsteil (z.B. Hohlzylin-
der) und metailisches Gehduse durch Zusammen-
stekken einfach montieren und sind auferdem
durch gute Zugénglichkeit leicht vorpriifbar.

Ein Ausflihrungsbeispiel der Erfindung ist in
den Figuren der Zeichnung dargestelit und wird im
folgenden néher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgem&gen. Elektronen-
strahlauffinger schematisch im Schnitt und

_Fig. 2 den Elektronenstrahlauffanger der Fig.
1 im Schniit 1I-11.

Der in den Figuren 1 und 2 dargesteilte Elek-
tronenstrahlauffinger ist als Zweistufen-Koliektor
ausgebildet und besteht im wesentlichen aus zwei
den Elekironenstrahl umgebenden, in Richtung der
Elektronenstrahiachse durch Isolierk&rper 8 vonein-
ander beabstandeten hohizylindrischen Auffange-
lektroden 5, 8. Die erste Auffangeslektrode 5 weist
eine Elektronenstrahleintrittséffnung 7 auf, und die
zweite  Auffangelekirode 6 ist mit dem
Aufféngerboden versehen, der zum Verhindern ein-
es ElekironenrlckflieBens zweckmifig trich-
terférmig zugespitzt ist.-"Die beiden Uber die
ringférmigen Isolierk&rper 8 miteinander verbunde-
nen Auffangelekiroden 5, 6 sind von einem elekiri-
schen Isolationsteil 1 umgeben in einem metalli-
schen Gehduse 4 angeordnet. Das elekirische Iso-
lationsteil 1 besteht aus mehreren in axialer Rich-
tung verlaufenden l&nglichen Isolierteilen 2, die in
eine elastische Isoliermasse 3 eingebettet sind. Die
in die elastische Isoliermasse eingebetteten
langlichen Isolierteile 2 berithren zweckmapBig mit
ihren &uBeren Randbersichen sowoh! die Auffange-
lektroden 5, 6 als auch das metallische Gehi3use 4.
In diesem Ausfiihrungsbeispiel sind die l&nglichen
Isolierteile 2 als Stdbe ausgebildst. Die ldnglichen
Isolierteile 2 k&nnen aber auch beliebige andere
Formen, z.B. die von Halbschalen haben und vor-
zugsweise aus Bornitrid, Aluminiumoxid, Berylliu-
moxid, Aluminiumnitrid oder dergleichen bestehen.
Die elastische Isoliermasse 3 besteht vorzugsweise
aus Silikonkautschuk. Aber auch andere elastische
Isoliermassen mit &hnlich giinstigen Eigenschafien,
insbesondere hoher Wéarmeleitfdhigkeit, sind ver-
wendbar. Die Auffangelektroden 5, 6 und das
metallische Geh8use 4 bestehen vorzugsweise aus
Kupfer. Die Auffangelekiroden 5, 6 und/oder das
metallische Geh3use 4 kénnen jedoch statt aus
Kupfer aus Molybddn oder aus dhnlichen Metallen
bzw. Legierungen bestehen.

Der Zusammenbau des Elekironensirah-
lauffdngers ist denkbar einfach. Das im Zwi-
schenraum eines Doppelzylinders durch Einfligen
der lénglichen Isolierteile 2 und deren Einbettung,
z.B. durch Vergiefien, in eine elastische Isolier-
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masse 3, vorzugsweise Silikonkautschuk, vorgefer-
tigte elekirische Isolationsteil 1, in diesem Beispiel
ein hohizylindrisches Teil, wird Uber die zuvor mit
dem lIsolierkdrper 8 (Isolierring) verlGteten (Metali-
Keramik-Technik) Auffangelektroden 5, 8 ge-
schoben und diese Teile anschiieBend in das
metallische, insbesondere zur Wirmeabieitung und
HF-Abschirmung dienende Gehduse paBgenau ein-
geflgt. Dabei ist es vorteil haft, wenn die duBeren
Randbereiche der 13nglichen Isolierteile 2 mit den
Wandungen der Auffangelekiroden 5, 6 und_des
metallischen Geh3uses 4 in engem Kontakt stehen.

Anspriiche

1. Elektronenstrahlauffanger flir LaufzeitrShren,
insbesondere Wanderfeldrohren, mit einer oder
mehreren den Elekironenstranl umgebenden, in
Richtung der Elekironenstrahlachse durch Iso-
lierkdrper voneinander beabstandeten Auffangelek-
troden, die von einem elekirischen Isolationsteil
umgeben in einem metaliischen Gehduse angeord-
net sind, dadurch gekennzeichnet, daB das
elektrische Isolationsteil (1) aus mehreren in axialer
Richtung verlaufenden ldngiichen Isolierteilen (2)
besteht, die in eine elastische isoliermasse (3) sin-
gebettet sind.

2. Elektronenstrahlaufféinger nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB die in eine elasti-
sche Isoliermasse (3) eingebetteten l&nglichen Iso-
lierteile (2) mit ihren HuBeren Randbereichen
sowohl die Auffangelekirode(n) (5, 6) als auch das
metallische Gehiduse (4) berlihren,

3. Elekironenstrahlauffinger nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die
langlichen Isolierteile (2) Halbschalen, Segmente
oder St#be sind.

4. Elektronenstrahlauffinger nach einem der
Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dag
die langlichen Isoliertsile (2) aus Bornitrid, Alumi-
niumoxid, Berylliumoxid oder Aluminiumnitrid be-
stehen.

5. Elektronenstrahlauffinger nach einem der
Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, das
die Isoliermasse (3) aus Silikonkautschuk besteht.

6. Elektronenstrahlauffinger nach einem der
Ansprliche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB
die Auffangelekiroden (5, 6) und das metallische
Geh&use (4) aus Kupfer bestehen.

7. Verfahren zum Herstelien eines Elektronen-
strahlauffingers nach einem der Anspriiche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, da die ldnglichen
Isolierteile (2) in den Zwischenraum eines Doppel-
zylinders eingefligt und in diesem in die Isolier-
masse (3) gebettet werden und daB das dabei
gebildete hohlzylinderférmige Isolationsteil (1) an-
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schliefend Uber die Auffangelektrode(n) (5, 6) ge-
schoben und dieses Gebilde dann in das metalli-
sche Gehduse (4) paBgenau singefligt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das hohizylinderférmige Isola-
tionsteil (1) zum Freilegen der ZuBeren Randbe-
reiche der l&nglichen Isolierteile (2) innen und
auBen abgedreht wird.
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